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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломна робота виконана на 74 сторінках, вони містять 6 розділів, 30 

ілюстрацій, 20 таблиць та 47 джерел в переліку посилань. 

Предмет роботи – технологія виготовлення акустооптичних модуляторів 

світла. 

Метою роботи є дослідження процесів виготовлення та їх вплив на 

характеристики акустооптичних модуляторів.  

У першому розділі розглянуто основні фізичні закони на яких базується 

робота акустооптичних модуляторів. 

У розділі 2 зроблено огляд акустооптичних модуляторів, їх типи, 

призначення, проблеми які виникають при їх створені та використані. 

У розділі 3 представлені конкретні процеси виготовлення 

акустооптичних модуляторів. Зроблений огляд матеріалів для виготовлення 

усіх необхідних складових та з’єднання їх між собою. 

В розділі 4 описані технології виготовлення акустооптичного 

модулятора світла на основі LiNbO3 та TeO2. Детально розглянуто 

технологічний маршрут, а також технологічні процеси на кожному із етапів. 

У п’ятому розділ представлені результати вимірювання впливу 

з’єднувального шару на характеристики акустооптичного модулятора. Та 

показано метод для узгодження комплексного імпедансу з електронною 

системою управління.  

Шостий розділ присвячено розробленню стартап проекту. 

Робота виконана згідно вимог нормативних документів НТУУ «КПІ» та 

чинних державних стандартів. 
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ABSTRACT 

 

Thesis is made at 74 pages, it contains 6 chapters, 30 figures, 20 table and 47 

sources in the list of references. 

Subject work - manufacturing technology acousto-optical light modulators. 

Purpose of work is study the processes of production and their impact on the 

characteristics of acousto-optical modulators. 

In the first chapter the basic physical laws that underpin the work of acousto-

optical modulators. 

Chapter 2 reviews the acousto-optical modulators, their types, purpose, 

problems that occur when they are created and used. 

Section 3 presents specific manufacturing processes acousto-optical 

modulators. The review of materials for the manufacture of all required components 

and connections between them. 

Section 4 describes the technology of acousto-optic light modulator based on 

LiNbO3 and TeO2. In detail the technological route and modes of production at each 

stage. 

The fifth section presents the results of measuring the impact of the binder 

layer characteristics of acousto-optic modulator. And shows a method for matching 

impedance with integrated electronic control system. 

The sixth chapter is devoted to the development startup project. 

Work carried out in accordance with regulations of NTUU "KPI" and 

applicable state standards. 
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